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> Objectif: Fabrication de puces micro-fluidique

Résine IP-S
Dureté > 200 MPa
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> Procédés de lithographie optique – 3 niveaux de masques

> Période de 2 ans – Une partie techno de travaux de thèse 
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> Procédés avec des films DF, des films Suex et de la 

résine SU8: problèmes d’alignement et de respect des 

côtes. 

Lignes 2 µm
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> Nanoscribe PP GT+ – Résine IP-S

> Résolution 3D MF DiLL – Objectif x25

> Novembre – Décembre 2022

Dépôt d’une 
goutte de résine

Pas de recuit
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> Slicing 1 µm
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> Structure alvéolaire
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> Raccordements de champs
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> Correction de planéité

Détection
Interface
Si - Résine

Si
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> Paramètres d’écriture
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> Avantages
 Alignement des couches

 Répétabilité des dimensions 
(h=530 µm +/- 3 µm)

 Changement des dimensions

 Réplication de contre-moules 
en PDMS

> Inconvénients

 Perte fabrication 

collective sur wafer

 Durée d’écriture de 10h

Ouverture section carrée 

Puce micro-fluidique en PDMS
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